第二届微机电系统制造与材料技术国际学术会议
2025 2nd International Conference on Microelectromechanical Systems Manufacturing and Materials Technology (MSMMT 2025)
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会 议 通 知
尊敬的专家学者：
第二届微机电系统制造与材料技术国际学术会议（MSMMT 2025）将于2025年7月11日-13日于中国-长沙召开。会议将围绕“微机电系统制造”、“材料工程”等最新研究领域，为学者、工程师和行业专家提供了一个交流新想法和研究成果的有利平台。本次会议也将助力参会者建立业务或研究上的联系以及寻找未来事业上的全球合作伙伴。我们希望这次会议能够对这些最新科学领域的知识更新做出重大贡献，诚挚欢迎海内外学者投稿和参会！
一、会议信息
[bookmark: OLE_LINK1]会议名称：第二届微机电系统制造与材料技术国际学术会议（MSMMT 2025）
会议时间：2025年7月11日-13日
会议地点：中国-长沙
会议官网：www.msmmt.org
二、组织机构
主办单位：上海应用技术大学
协办单位：AEIC学术交流中心
支持单位：济南大学
三、大会组委
（一）大会主席
王海容教授，中国微纳米技术学会制造与装备学分会理事，西安交通大学
郭力教授，湖南省后备学术带头人，湖南大学
（二）出版主席
张长富教授，陕西省特种加工重点实验室副主任，西安工业大学
（三）组织委员会主席
张珂教授，上海应用技术大学机械工程学院副院长，上海应用技术大学
（四）程序委员会主席
彭倚天教授，东华大学超精密加工与智能检测研究所（所长），东华大学
饶运清教授，中国机械工程学会高级会员，华中科技大学
（五）主讲嘉宾
张勇教授，IEEE Senior Member，西安交通大学
吴飞教授，武汉理工大学机电工程学院副院长
肖华攀副教授，国家级人才，中山大学
（六）组织委员会成员
徐轶，副教授，上海应用技术大学
宗剑，副教授，上海应用技术大学
纪林章，高级实验师，上海应用技术大学
侯大立，副教授，上海应用技术大学
富彦丽，副教授，上海应用技术大学
陈雪叶，教授，鲁东大学
魏龙，副教授，中国石油大学
杜连明，副教授，济南大学
（七）程序委员会成员
曹家勇，副教授，上海应用技术大学
茅峰，副教授，上海应用技术大学
张长友，副教授，上海应用技术大学
王波，副教授，上海应用技术大学
徐彬，副教授，上海应用技术大学
曾文会，副教授，武汉理工大学
张代林，副教授，华中科技大学 
四、征稿主题（包括但不限于以下主题，其他相关亦可投递）
（一）微机电系统制造：微型传感器、电子控制、微机电系统、电磁信号处理、数字微镜器件、微电子技术、精密机械加工、电子继承器件、微电源、控制电路、光刻技术、微纳机电系统、机电一体化技术、微纳机器人、光机械微器件和微系统、纳米机电器件和系统；
（二）材料工程：高性能聚合物、激光微加工技术、3D打印、纳米材料、硅和非硅材料、光电材料、生物材料、半导体材料、光学/电子/磁性材料、新功能材料、微电子封测与制造、非晶/晶体材料。
五、出版信息
所有的投稿论文都必须经过2-3位组委会专家审稿，经过严格的审稿之后，最终所有录用的论文将提交至SPIE - The International Society for Optical Engineering (ISSN:0277-786X)出版社进行见刊发表，见刊后提交EI Compendex和Scopus检索收录，目前该会议发表&检索稳定！
六、会议征稿报名信息及注册费用
（1）投稿参会链接
报名参会链接：https://www.ais.cn/attendees/toSignUp/NQMAQQ?invite=SIT
投稿注册网址：https://www.ais.cn/attendees/paperSubmit/NQMAQQ?invite=SIT
参会报名、投稿时填写专属邀请码“SIT”，可享专属投稿优惠。
（2） 参会形式：作者参会、口头报告、海报展示、听众参会。
会后，参会者可获得中英文参会证明，以兹鼓励。报名申请口头演讲的参会人员，将颁发汇报证书，以便用于学术考核、职称评审或其他职业发展的相关事务。
①作者参会：提交全文，一篇文章允许一名作者免费参会；
②口头演讲：申请口头报告，时间为10-15分钟，自行准备英文PPT；
③海报展示：申请海报展示，竖版9:16 （A1尺寸），海报优秀模板：https://mp.weixin.qq.com/s/2OICCVv2JU-Jc5Hqp8PehA 
④听众参会：不投稿仅参会，仍可申请演讲或海报展示；
（3）注册费用
	类别
	注册费

	投稿（4-6页）
	3600元/篇

	超页费（第7页起算）
	400元/页

	[bookmark: OLE_LINK5]仅参会不投稿（口头汇报/海报展示/听众）
	1200元/人

	团队参会不投稿≥3人
	1000元/人

	加购论文集
	500元/本


七、会议议程（拟定）
	日期
	时间
	内容

	2025年7月11日
	14:00-17:00
	报名注册

	[bookmark: _GoBack]2025年7月12日
	09:00-12:00
	主题报告

	
	12:00-14:00
	午餐时间

	
	14:00-17:30
	口头报告

	
	18:00-19:30
	晚宴

	2025年7月13日
	09:00-18:00
	学术考察

	注：具体议程以会议前邮箱通知为准


八、联系方式
大会秘书：林老师（邀请码SIT）    
电话/微信：13922153442
添加微信请备注MSMMT 2025咨询
注意：
（1）收费均开具国内正规机打发票，可开“会议注册费”或“版面费”； 
（2）因作者原因申请的撤稿，需扣手续费（具体退费政策详情见官网）；
（3）以上日程为暂定计划，详细内容请以会前1周议程和会议手册为准；
（4）收费单位: 会议委托广州科奥信息技术股份有限公司承办，并由其代收作者的会议注册费并开具发票。（单位名称：广州科奥信息技术股份有限公司；开户行：中国工商银行广州育蕾街支行；银行账号： 3602879819100299208）
（5）会议注册费包括一位作者会议期间用餐、茶点、会议礼包、会议纸质资料等费用，不包括住宿费和交通费。

 第二届微机电系统制造与材料技术国际学术会议（MSMMT 2025）
2025年5月16日
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